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壹、活動說明  

一、活動名稱：  
影響新勢力  <學界創新  產業升級> 
 

二、活動宗旨：  
因應知識經濟時代來臨，創新能耐與人力資源儼然成為國家競爭致

勝要件。演繹知識人才培育搖籃與前端技術生產重鎮之大專校院，更應致

力將創新知識轉化為智慧財產，有效推動典範轉移，促進企業競爭與產業

升級，從而驅策國家經濟與社會發展。  
臺灣智財加值營運管理中心主要職責乃協助大專校院智慧財產活化

運用，是以欲藉由提供全國大專校院具有潛力之科研團隊就 2019 年台灣
創新技術博覽會（TIE，Taiwan Innotech Expo）參展機會，居中輔導研發
技術智財化與加速校園智財商品化，同時規劃國際行銷與商業推廣，短期

為活絡學界創新能量，長期則助益國家競爭優勢。  
 

三、主辦單位：  
臺灣智財加值營運管理中心（ IMPACT， IP Management Promotion & 

Administration Center at TAIWAN）  
 

四、活動日期：  
表一、活動流程  

日期  內容  
06/17-06/25 「影響新勢力」活動徵件  
06/26-06/28 甄選審查  
07/01 公告甄選結果  
07/01-09/25 參展輔導與智財諮詢  
09/26-09/28 參與台灣創新技術博覽會  

 

貳、徵件說明 

一、申請資格：  
1. 具有至少一研發成果之全國大專校院科研團隊。  
2. 該研發成果已具備專利規劃並蘊藏潛在商業價值；所述專利規劃特
指於最近四年內（即 104 年 7 月 1 日至 108 年 6 月 30 日）已申請
專利者，包含發明、新型與設計專利。  

3. 該研發成果未曾於「台灣創新技術博覽會（原台北國際發明暨技術
交易展）」發明競賽得獎。  



 
二、申請辦法：  

1.徵件方式：  
採紙本方式報名，報名資料之寄送資訊如下：  
・收件人： IMPACT 臺灣智財加值營運管理中心  丁小姐  
・收件地址：106 台北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓 4 樓  

2.徵件時間：  
108 年 6 月 17 日至 6 月 25 日  

3.報名文件需求：  
請參照表二提供所需報名文件；需注意的是，每一研發成果皆應

備齊一式報名文件，且請勿雙面列印。  
表二、報名文件  

項目  資料內容  應繳交份數  
A 參展報名表  (1)參展基本資料（如附件二）  1 式 2 份  

(2)參展作品說明及簡介（附件三）  1 式 4 份  
B 參展作品資料  參展作品照片、型錄、或宣傳單等可清

楚辨識作品圖片之資料  
1 式 4 份  

C 專利證明文件  (1)已核准專利：專利證書影本、核准中
文摘要或創作說明，與指定代表圖  
(2)申請中專利：專利申請規費收據影
本、專利說明書，與圖式  
 
‧中文摘要及指定代表圖查詢方式請參
考附件四說明  

1 式 4 份  

D 其 他 證 明 文
件  

專利權人授權參展之同意書（如附件

五；若專利權人為學校，則該授權參展

同意書須備學校大印）  

1 份  

 

叁、甄選說明 

一、評選標準：  
評審委員將參照表三列示之評審標準擇優選擇參展作品。  
  



 

表三、評審標準  

創新價值  功能性 /實用性  

技術創新程度  

與現有技術之差異性  

獨特性  

關鍵性  

技術可實施性  

實施成本  

技術應用廣度  

設計創意  

使用操作簡單便利  

安全性  

環境保護考量  

維修簡易  

相容性  

擴充性  

人體工學  

節省能源  

性別友善性  商品化程度 /市場性  

作品具有性別友善或促進性別平等

之功能特性  

已技轉、授權、產學合作、  

商品化價值、具商品化潛力  

 

肆、其他注意事項  

一、參展者應指派至少一人協助展覽期間之參展作品解說。  

二、參展者之相關參展資料得供主辦單位為各項宣傳推廣使用，不得異議。 

三、有關「台灣創新技術博覽會」之詳細展覽資訊，請連結主辦單位之官

方網站：www.inventaipei.com.tw 

 

伍、聯絡資訊 

IMPACT 臺灣智財加值營運管理中心  

｜電子信箱 ipservice@impacttaiwan.org 

｜連絡電話  (02)27762942 #209 林小姐  #504 謝小姐  

 ｜官方網站 http://impacttaiwan.org 

 ｜粉絲專頁 https://www.facebook.com/Imapcttw/ 

 

陸、相關附件 

附件一：電子宣傳海報  （請上官網下載）  

附件二：參展基本資料  

附件三：參展作品說明及簡介  

附件四：中文摘要及指定代表圖查詢方式  

附件五：授權參展同意書  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




